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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范参照IEEEStd1309—20139kHz~40GHz电磁场探头和传感器 (天线除

外)校准 [CalibrationofElectromagneticFieldSensorsandProbes(ExcludingAnten-
nas)from9kHzto40GHz]中的技术方法进行编写。

本规范为首次发布。
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电场探头校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围10MHz~18GHz电场探头的校准。

2 引用文件

IEEEStd1309—2013 9kHz~40GHz电磁场探头和传感器 (天线除外)校准

[CalibrationofElectromagneticFieldSensorsandProbes (ExcludingAntennas)from
9kHzto40GHz]。

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 微横电磁波小室 μtransverseelectromagneticmodecell
微横电磁波小室 (μtransverseelectromagneticmodecell,以下简称μTEMCell)

是经过特殊设计的微小的横电磁波小室,其结构对称,外壳是用螺钉拧紧的两个铝壳,
内部平板采用黄铜板。μTEMCell在频率高达1GHz时仍可产生可计算的标准场强,
用于校准不超出其均匀区尺寸的足够小的场探头。

3.2 吉赫兹横电磁波小室 gigahertztransverseelectromagneticmodecell
吉赫兹横电磁波小室 (gigahertztransverseelectromagneticmodecell,以下简称

GTEMCell)由一个锥形、非对称的矩形同轴线组成,类似于TEMCell的输入部分被

延长了的结构。合理选择横截面尺寸使得沿小室长度的特性阻抗保持在50Ω。GTEM
Cell具有比TEMCell更大的操作空间。

3.3 场地电压驻波比 sitevoltagestandingwaveratio
场地电压驻波比是在微波暗室内,将电场探头放置在参考点,沿着同一发射天线的

主轴方向改变电场探头的极化和位置,产生相同标准场的情况下,以电场探头示值的最

大分散性确定场地电压驻波比。

3.4 各向同性 isotropy
各向同性表征的是场探头随测量角度变化的响应,与入射场的极化和传播方向变化

无关。各向同性是按照校准要求改变场探头方向时,场探头在恒定场强下的最高示值与

最低示值的比值,通常以分贝表示。

4 概述

电场探头通常由三个部分组成:场传感器、检波器和高阻传输线,基本结构见

图1。场传感器用于探测空间中某一位置的场分量,检波后的信号经处理后可显示场强

数值。
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